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Pressemitteilung

Erfolg im ,,Spitzencluster-Wettbewerb*
— Bundesministerium fiir Bildung und Forschung
fordert Erfurter Unternehmen

Mit insgesamt rund 170.000 Euro werden die Bosch Solar Energy AG
und die CiS Forschungsinstitut fiir Mikrosensorik und Photovoltaik
GmbH vom Bundesministerium fiir Bildung und Forschung (BMBF)
gefordert. Im Rahmen des , Spitzencluster-Wettbewerbs“ waren beide
Unternehmen im Cluster ,,Solarvalley* erfolgreich.

,Mit ihrer Forschung einem hoheren Wirkungsgrad von
Solarmodulen und der Verringerung von Fertigungs- und
Installationskosten leisten beide Unternehmen noétige Basisarbeit auf

zu

hochstem wissenschaftlichen und technischen Niveau“, kommentiert
Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann.

,Die Forderung durch das Bundesministerium ist beide
Unternehmen Anerkennung und Ansporn zugleich. Sie ist aber auch

fur

ein  exzellentes fir den etablierten Solarstandort

Mitteldeutschland.“

Zeugnis

Im Spitzencluster ,Solarvalley* bewegen sich beide geforderten
Forschungsarbeiten im Verbundprojekt ,,PV-Laser”. Dies hat zum Ziel,
mit neuen Laserprozessen die Produktionskosten fiir Solar-Wafer und
—zellen zu senken und ihre Festigkeit zu erhohen. Dazu werden
Erkenntnisse der Lasertechnik anderer Produktionsbranchen auf die
Photovoltaikindustrie iibertragen.

Die Bosch Solar Energy AG konzentriert sich in ihrem Teilvorhaben
auf die Einbindung von Laserprozessen in die Produktionsebene.
Dieses Projekt wird mit rund 98.000 Euro vom BMBF gefordert.

Das Teilvorhaben der CiS Forschungsinstitut fiir Mikrosensorik und
Photovoltaik GmbH hat die experimentelle Untersuchung zur
Prozessierung diinner Wafer mit hochfesten Kanten, die Entwicklung
von Lasertechnologien fiir die Strukturierung dielektrischer Schichten
und das Trennen von dotiertem Silizium zum Inhalt. Es wird mit rund
71.000 Euro gefordert.



